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摘要(译)

一种超声波探头，包括：压电元件，其发送和接收超声波；以及压电元
件。 一个或多个声匹配层设置在压电元件的对象侧上； 导体层设置在压
电元件与声匹配层之间或多个声匹配层之间，并且导体层的声阻抗的大
小在压电层与声匹配层之间。 设置在导体层的一个表面侧上的层的声阻
抗的大小和设置在导体层的另一表面侧上的层的声阻抗的大小，并且导
体层具有维氏硬度（Hv） 50以上且600以下。
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